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CGARCES/DIREG/SERES/MEC
IES: CENTRO FEDERAL DE EDUCAQE\O TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA-
Processo N°: 201300153
Protocolado em: 08-01-2013
Local de Oferta: CEFET/R] - UNIDADE MARACANA, Avenida Maracand 229, Maracand - Rio de Janeiro/R]
Ato Autorizativo: Renovacdo de Reconhecimento de Curso
Curso; ENGENHARIA MECANICA (Presencial - Bacharelada)

, SECRETARIA - PARECER FINAL
Resultado: Protocolo de Compromisso com Medida Cautelar

N PROPOSTA DO PROTOCOLO DE COMPROMISSO

N SECRETARIA - MEDIDA CAUTELAR - RECURSD

N RELATORIOS PARCIAIS DO PROTOCOLO DE COMPROMISSO
TERMO DE CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE COMPROMISSO

y INEP - AVALIA(;ﬂD PROTOCOLO DE COMPROMISSO
Resultado: 04

IES - MANIFESTACAD SOBRE 0 RELATORIO INEP PC
Resultado: Parscer do INEP ndo Impugnado pela IES
, SECRETARIA - MANIFESTA(;.iD SOBRE RELATORIO INEP PC

Resultado: Farecer do INEP ndo Impugnado pela Secretaria

y PARECER FINAL POS PROTOCOLO DE COMPROMISSO

Legenda:
! Processo aguardando manifestagdo(MEC/TIES).
Processo encontra-se no setor,
| Processo encontra-se em andlise,
" Processo em fase de conclusdo.

Processo em fase de finalizagdo.
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